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®
Aplicacion de MTD en SIKA Alcobendas (Madrid) A

1. OBJETO

El presente informe tiene por objeto la justificaciéon del cumplimiento de las Mejores
Técnicas Disponibles (MTD) publicadas en la “Decision de Ejecucion (UE) 2022/2427
de la Comisién de 6 de diciembre de 2022 por la que se establecen las conclusiones
sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), con arreglo a la Directiva 2010/75/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, para los sistemas comunes de tratamiento y
gestion de gases residuales en el sector quimico”, para la fabricacion de productos
quimicos para la construccion y adhesivos industriales en la planta sita en Alcobendas
(Madrid).

En concreto, el documento pretende dar respuesta a la “Revision de la autorizacion
ambiental integrada de su planta de “Fabricacién de productos quimicos para la
construccion y adhesivos industriales” en Alcobendas. La Autorizacién Ambiental

Integrada en vigor, con nimero de expediente 26-IPPC-00041.0/2025.
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Aplicacién de MTD en SIKA Alcobendas (Madrid)

2. MEJORES TECNICAS DISPONIBLES

A continuacion, se analizan las MTDs sobre las emisiones industriales, y se justifica su cumplimiento y aplicacion dentro de los procesos de fabricacion,

almacenamiento y gestion de Sika.

e Conclusiones generales sobre las MTD

A) SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL

La MTD 1 tiene como objetivo mejorar el comportamiento ambiental global a través de la elaboracién e implantacion de un sistema de gestion ambiental

(SGA) que incluya los elementos presentados a continuacion.

Técnica
liderazgo y responsabilidad del

Compromiso,
personal directivo, incluidos los altos directivos,

para la aplicacion de un SGA eficaz;

Un analisis en el que se definan el contexto de la
organizacion, las necesidades y expectativas de las
partes interesadas, las caracteristicas de la
instalacion asociadas a posibles riesgos para el
medio ambiente (o la salud humana) y los requisitos

legales aplicables en materia de medio ambiente;

Aplicacion

Sika cuenta con un Sistema Integrado de Gestion

(SIG) certificado.

A través del SIG se establecen las pautas para
determinar las acciones de la empresa en cuanto a
las partes interesadas, riesgos y oportunidades,

objetivos y mejora continua.

Justificacion

Ver anexo 1 punto 1.

Ver anexo 1 punto 1.
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Aplicacién de MTD en SIKA-Alcobendas (Madrid)

Técnica Aplicacion Justificacion

Desarrollo de una politica ambiental que promueva

la mejora continua del comportamiento ambiental de
. - Ver anexo 1 punto 1.
la instalacion;

Establecimiento de objetivos e indicadores de
rendimiento en relacién con aspectos ambientales
T , - Ver anexo 1 punto 1.
significativos, como la garantia del cumplimiento de

los requisitos legales aplicables;

Planificacién y aplicacion de los procedimientos y
las acciones necesarios (incluidas, en su caso,
medidas correctoras y preventivas) para alcanzar Ver anexo 1 punto 1.
los objetivos ambientales y evitar riesgos

ambientales;

Determinacién de estructuras, funciones vy
responsabilidades en relacién con los aspectos y
. . . Ver anexo 1 punto 1.
objetivos ambientales y aportacién de los recursos

financieros y humanos necesarios;

Garantia de la competencia y sensibilizacion

necesarias del personal cuyo trabajo podria afectar

V 1 1.
al comportamiento ambiental de la instalacion (por eranexo 1 punto

ejemplo, facilitando informacion y capacitacion);




Aplicacién de MTD en SIKA-Alcobendas (Madrid)

Técnica Aplicacion Justificacion

Comunicacién interna y externa; Ver anexo 1 punto 1.

Fomento de la participacién de los empleados en las

buenas practicas de gestion ambiental, Veranexo 1 punto 1.

Creacion y actualizacion de un manual de gestion y
de procedimientos escritos para controlar las
o : . o Ver anexo 1 punto 1.
actividades con un impacto ambiental significativo, P

asi como de los registros pertinentes;

Planificacién operativa efectiva y control de

Ver anexo 1 punto 1.
procesos;

Ejecucion de programas de mantenimiento

. Ver anexo 1 punto 1.
apropiados;

Protocolos de preparacion y respuesta ante
situaciones de emergencia, como la prevencion o la
e . Ver anexo 1 punto 1.
mitigacién de los efectos adversos (ambientales) de P

las situaciones de emergencia;

Cuando se (re)disefia una (nueva) instalacion o
parte de ella, la consideracién de los impactos
ambientales a lo largo de su vida, lo que incluye la Ver anexo 1 punto 1.
construccién, el mantenimiento, la explotacién y la

clausura;
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Técnica Aplicacion Justificacion

Aplicacién de un programa de monitorizacion y
medicion; en caso necesario, puede encontrarse
informacion en el Informe de referencia sobre el Ver anexo 1 punto 1.
control de las emisiones a la atmésfera y al agua

procedentes de instalaciones DEI,

Realizacion periddica de evaluaciones

. . Ver anexo 1 punto 1.
comparativas sectoriales;

Realizacion de auditorias internas periodicas
independientes (en la medida en que sea viable) y
auditorias externas periodicas independientes con
el fin de evaluar el comportamiento ambiental y Ver anexo 1 punto 1.
determinar si el SGA se ajusta o no a las
disposiciones previstas y si se ha aplicado vy

actualizado correctamente;

Evaluacién de las causas de las no conformidades,
aplicacion de medidas correctoras en respuesta a
las mismas, examen de la eficacia de las medidas Ver anexo 1 punto 1.
correctoras y determinacién de si existen o podrian

surgir no conformidades similares;
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Técnica
Revision periddica del SGA, por parte de los altos
directivos,

para comprobar si sigue siendo

conveniente, adecuado y eficaz;

Seguimiento y consideracion del desarrollo de

técnicas mas limpias.

Aplicacién

Justificacion

Ver anexo 1 punto 1.

Ver anexo 1 punto 1.

En lo que se refiere al sector quimico especificamente, la MTD también incorpora al SGA los siguientes aspectos:

Técnica

Un inventario de las emisiones canalizadas y
difusas a la atmadsfera (ver MTD 2);

Aplicacion
En Sika Existe un inventario de focos que estan

asociados a los equipos con emisiones canalizadas.

Justificacion

Ver anexo 1 punto 4.

Un plan de gestibn de las CDCNF para las
emisiones a la atmdsfera (ver MTD 3);

Ver MTD 3

Una estrategia integrada de tratamiento y gestién de
gases residuales para las emisiones canalizadas a
la atmdsfera (ver MTD 4);

Ver MTD 4

Un inventario de las emisiones difusas de COV a la
atmosfera (ver MTD 19);

Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

Un sistema de gestion de sustancias quimicas que

incluya un inventario de las sustancias peligrosas y

En la actualidad, Sika no utiliza mas de 8 sustancias
clasificadas como CMR.

Ver Anexo 1 punto 5
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Técnica Aplicacion Justificacion
las sustancias altamente preocupantes utilizadas en

el proceso o procesos; la posibilidad de sustituir las
sustancias, con especial hincapié en las sustancias
distintas de las materias primas, se analiza
periddicamente (por ejemplo, anualmente) a fin de
detectar posibles alternativas nuevas y mas

seguras, con un impacto ambiental inferior o nulo.
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La MTD 2 tiene como objetivo facilitar la reduccion de las emisiones a la atmosfera. Consiste en crear, mantener y revisar peridédicamente

(especialmente si se produce un cambio sustancial) un inventario de las emisiones canalizadas y difusas a la atmdsfera, como parte del sistema de

gestion medioambiental (véase la MTD 1), que incorpore todas las caracteristicas siguientes:

Técnica

Aplicacién

Informacion sobre el proceso de produccion quimica

Justificacion

Ecuaciones de reacciones quimicas, que también

muestren los subproductos;

Sika cuenta, dentro de su Sistema de Gestidn
Ambiental, con el registro de las reacciones quimicas
utilizadas en sus

procesos, incluyendo la

identificacion de los productos secundarios

generados.

Ver anexo 1 punto 2.

Diagramas de flujo simplificados de los procesos

que muestren el origen de las emisiones;

Sika cuenta, dentro de su Sistema de Gestidn
Ambiental, con diagramas simplificados de flujo de

proceso que identifican el origen de las emisiones.

Ver anexo 1 punto 3.

Informacion sobre emisiones canalizadas a la atmosfera

Punto/s de emision;

Sika cuenta con diagramas simplificados de flujo de

proceso con el origen de las emisiones.

Ver anexo 1 punto 3.

Ver anexo 1 punto 4A.

Valores medios y variabilidad del flujo y la

temperatura;

En Sika Muchos de los procesos se realizan a
temperatura ambiente, por lo que no es necesario

controlar este parametro de temperatura.
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Técnica

Aplicacion

Justificacion

Valores medios de concentracién y flujo masico de

las sustancias o parametros pertinentes relevantes
y su variabilidad (por ejemplo, COVT, CO, NOX,
SOX, ClI2, HCI);

Sika dispone de un plan de medicion de emisiones

canalizadas que contempla el control periddico de los
principales parametros atmosféricos asociados a la

actividad.

Ver anexo 1 punto 4C.

Presencia de otras sustancias que puedan afectar
al sistema o sistemas de tratamiento de los gases
residuales o a la seguridad de las instalaciones (por
ejemplo, oxigeno,

nitrégeno, vapor de agua,

particulas);

Sika ha identificado la presencia de vapor de agua;
sin embargo, este se condensa y no afecta a otras

sustancias.

Técnicas utilizadas para prevenir o reducir las

emisiones canalizadas a la atmoésfera;

Sika utiliza las siguientes técnicas para reducir las
emisiones a la atmadsfera: Scrubbers, filtros mangas y

filtros.

Ver anexo 2 punto 1

Inflamabilidad, limites superior/inferior de

explosividad, reactividad;

Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

Métodos de monitorizacién (véase la MTD 8);

Sika realiza la monitorizacion continua de las

emisiones canalizadas a la atmodsfera

Ver anexo 1 punto 3.

Presencia de sustancias clasificadas como CMR
1A, CMR 1B o CMR 2; la presencia de tales
sustancias puede evaluarse, por ejemplo, con

arreglo a los criterios del Reglamento (CE) n.o

Sika utiliza 8 materias primas clasificadas como
CMR, y la clasificacién de las mismas viene dada por
el proveedor. Sika unicamente compra materias

primas con CLP.

Ver anexo 1 punto 5
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Técnica

1272/2008
envasado (CLP).

sobre clasificacion, etiquetado vy

Aplicacion

Justificacion

Informacion sobre emisiones difusas a la atmosfera

Determinacion de la fuente o fuentes de emision;

Sika dispone de diagramas de flujo de proceso en los

que se identifica el origen de las emisiones,

permitiendo la determinacién de las fuentes de

emision asociadas a cada etapa del proceso.

Ver anexo 1 punto 3.

Caracteristicas de cada fuente de emision (por
ejemplo, fugitiva o no fugitiva; estatica o movil;
accesibilidad de la fuente de emision; incluida, o no,

en el programa LDAR);

Sika, dentro de su Sistema de Gestion Ambiental,
considera y clasifica las fuentes de emision segun su
tipologia, distinguiendo entre emisiones canalizadas

y emisiones difusas.

Ver anexo 1 punto 3.

Caracteristicas del gas o del liquido en contacto con
la fuente o fuentes de emision, en particular el
estado fisico; la presion de vapor de la sustancia o
sustancias en el liquido, presién del gas;
temperatura; composicion; propiedades peligrosas
de la sustancia o sustancias, o de las mezclas, en
particular las sustancias o mezclas clasificadas

como CMR 1A, CMR 1B 0 CMR 2;

Sika

compuestos volatiles organicos en forma de gas con

Como emisiones difusas, solo emite

una temperatura ambiental y presién atmosférica. La

peligrosidad se muestra en el Anexo 1

Ver anexo 1 punto 3.
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Técnica Aplicacién Justificacion

Técnicas utilizadas para prevenir o reducir las | Sika adiciona de forma automatica parte de estas
emisiones difusas a la atmoésfera; sustancias para evitar las emisiones difusas

Monitorizacién (ver las MTD 20, 21 y 22). Se explica en las correspondientes MTDs
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B) CONDICIONES DISTINTAS DE LAS CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO (CDCNF)

La MTD 3 tiene como finalidad establecer y aplicar un plan de gestion de las CDCNF basado en el riesgo como parte del sistema de gestion ambiental

(ver MTD 1) que incluya todos los elementos siguientes:

Técnica Aplicacion Justificacion

Detectar posibles CDCNF (por ejemplo, fallo de | Sika ha analizado los diferentes escenarios en | Ver tabla en Anexo 1 punto 7
los equipos criticos para el control de las | los que se puede producir una situacion
emisiones canalizadas a la atmédsfera, o de los | andmala. Complementariamente existe un
equipos criticos para la prevencion de accidentes | procedimiento dentro de su sistema de gestidn
o incidentes que puedan dar lugar a emisiones a | ambiental certificado llamado “Actuacion ante
la atmésfera («equipo critico»)), de sus causas | emisiones anémalas”

profundas y sus posibles consecuencias;

Disefio adecuado de los equipos criticos (por Ver tabla en Anexo 1 punto 7
ejemplo, modularidad y compartimentacion del
equipo, sistemas de reserva, técnicas para no
tener que pasar por el tratamiento de gases
residuales durante la puesta en marcha y la

parada, equipos de integridad elevada, etc.);

Establecer y ejecutar un plan de mantenimiento Ver tabla en Anexo 1 punto 7

preventivo de los equipos criticos;
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Técnica Aplicacion

Monitorizar y registrar emisiones durante las

CDCNF vy las circunstancias asociadas;

Justificacion

Ver tabla en Anexo 1 punto 7

Evaluar periodicamente las emisiones que tengan
lugar en CDCNF (por ejemplo, frecuencia de los
sucesos, duracion, cantidad de contaminantes
emitidos como se recoge en el inciso iv) y la
aplicacion de medidas correctoras, cuando resulte

necesario;

Ver tabla en Anexo 1 punto 7

Revisar y actualizar de manera periddica la lista de

CDCNF tras la evaluacion periddica;

Ver tabla en Anexo 1 punto 7

Pruebas periddicas de los sistemas de reserva.
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C) EMISIONES CANALIZADAS A LA ATMOSFERA.
TECNICAS GENERALES

La MTD 4 pretende reducir las emisiones canalizadas a la atmdsfera. Consiste en utilizar una estrategia integrada de gestion y tratamiento de los

gases residuales que incluya, por orden de prioridad, técnicas de valorizacion y reduccién de emisiones integradas en el proceso.

Técnica Aplicacion Justificacion

La estrategia integrada de gestibn vy | Se basa en el inventario de la MTD2. Ver anexo 1 punto 4.
tratamiento de gases residuales se basa en el o o
En cuanto a las técnicas de valorizacion no es

inventario de la MTD 2. Tiene en cuenta . . -
aplicable para Sika, ya que las emisiones son

factores como las emisiones de gases de . e
muy bajas y no se rentabilizaria.

efecto invernadero y el consumo o la

reutilizacion de la energia, el agua los ., .
9 9 y En cuanto la reduccion de las emisiones

materiales asociados al uso de las distintas . , .
canalizadas a la atmdsfera, éstas son tratadas

técnicas. - .

con las siguientes técnicas: scrubbers,
lavadores, filtros de mangas y otros tipos de
filtros como filtros de carbén activo, con el fin de

minimizar las concentraciones
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La MTD 5 tiene como objetivo facilitar la valorizacién de materiales y la reduccion de las emisiones canalizadas a la atmdsfera, asi como aumentar la
eficiencia energética. Consiste en combinar los flujos de gases residuales con caracteristicas similares, minimizando asi el numero de puntos de

emision.

Técnica Aplicacion Justificacion

Tratamiento combinado de los gases | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
residuales con caracteristicas similares.
Este tratamiento garantiza mayor eficacia
eficiencia que el tratamiento separado de los

flujos individuales de gases residuales. -

Se procura que la combinacién de los gases
residuales no provoque la dilucién de las

emisiones.
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La MTD 6 tiene la finalidad reducir las emisiones canalizadas a la atmodsfera.

Técnica

Consiste en garantizar que los sistemas

de tratamiento de gases residuales estén
correctamente disefiados (por ejemplo,
teniendo en cuenta el caudal maximo y
las concentraciones de contaminantes),
funcionen dentro de sus rangos de disefio
y se mantengan (mediante un
mantenimiento preventivo, correctivo,
periddico y no planificado) a fin de
garantizar la disponibilidad, eficacia y

eficiencia 6ptimas del equipo.

Aplicacion

Sika cuenta con filtros y scrubbers que operan en las

condiciones actuales. Segun las mediciones anuales
incluidas en la Autorizacion Ambiental Integrada (AAl), las
concentraciones de gases residuales emitidos por la
chimenea se encuentran por debajo de los Valores Limite
de Emision (VLE).

Dentro del GMAO de Sika, se dispone de una gama para
controlar la frecuencia de limpieza y mantenimiento de los

scrubbers.

Justificacion

Ver anexo 2 punto 1
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MONITORIZACION

La MTD 7 tiene como objetivo supervisar los parametros clave del proceso.

Técnica
Supervisar continuamente los parametros
clave del proceso (por ejemplo, el flujo y
la temperatura de los gases residuales)
de los flujos de gases residuales que se
envian a pretratamiento o al tratamiento

final.

Aplicacion
Sika realiza la parametrizacion de los flujos en el caso de la
fabricacion de polimeros, en funcidon del avance de la
reaccion a través del sinéptico de la fabricacion en la sala de
control. No obstante, el flujo y la temperatura de los gases
residuales no constituyen, en si mismos, parametros clave
del proceso. No existen medidores en continuo en ninguno
de los focos, por no ser necesario ya que no estan sujetos a

parametros clave en nuestros procesos.

Justificacion
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La MTD 8 Tiene como finalidad monitorizar las emisiones canalizadas a la atmédsfera, al menos con la frecuencia que se indica en el punto MTD8 de
la decision y con arreglo a normas EN. Cuando no se disponga de normas EN, la MTD consiste en aplicar las normas ISO u otras normas nacionales

o internacionales que garanticen la obtencién de datos de una calidad cientifica equivalente.

Técnica Aplicacién Justificacion

Monitorizar las emisiones canalizadas a la | Debido a las caracteristicas de sus procesos, Sika
atmosfera al menos con la frecuencia que | establece que no es necesaria la monitorizacién continua
se indica en la MTD 8. de las emisiones canalizadas a la atmdsfera, aplicando una
frecuencia de medicion de seis meses, excepto para el
parametro N,O, que se realiza cada 12 meses.

A través de las mediciones que nos realiza una OCA se
puede determinar el flujo masico, teniendo en cuenta que Ver anexo 1 punto 6
las mediciones son puntuales, y extrapolando al nimero de (Carga contaminante)
dias de fabricacion al afio y horas de funcionamiento de los
focos se obtiene esa carga contaminante.

En el archivo de cargas contaminantes que se sube al
portal de PRTR y que también se envia a la Consejeria de
Medio Ambiente aparecen las cargas contaminantes

anuales.

COMPONENTES ORGANICOS
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La MTD 9 tiene como objetivo aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir el flujo masico de los compuestos organicos enviados al

tratamiento final de los gases residuales, la MTD consiste en valorizar los compuestos organicos de los gases de proceso mediante una o varias de

las técnicas que se indican a continuacion combinadas y reutilizarlos.
Justificacion

Aplicacion

Técnica

Absorcion (regenerativa) Esta técnica no aplica a las actividades de Sika. i

Adsorcion (regenerativa) Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

Condensacion Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
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La MTD 10 Tiene el objetivo aumentar la eficiencia energética y reducir el flujo masico de los compuestos organicos enviados al tratamiento final de
los gases residuales, la MTD consiste en enviar los gases de proceso con un poder calorifico suficiente a una unidad de combustion que, si es
técnicamente posible, se combine con la recuperacion de calor. La MTD 9 tiene prioridad sobre el envio de los gases de proceso a una unidad de

combustion.

% Aplicacion Justificacion

Los gases de proceso con un alto poder calorifico | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

se queman como combustible en una unidad de
combustion y el calor se recupera como vapor o
para generar electricidad, o para proporcionar

calor al proceso.

En el caso de los gases de proceso con bajas
concentraciones de COV, pueden aplicarse fases -
de preconcentracion mediante adsorcién (lecho
fijo o rotativo, con carbdn activado o zeolitas), a fin
de aumentar el poder calorifico de los gases de
proceso.

Pueden utilizarse los tamices moleculares,

compuestos tipicamente de zeolitas, para nivelar

las grandes variaciones (por ejemplo, los picos de
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Descripcion Aplicacion Justificacion

concentracioén) en las concentraciones de COV en

los gases de proceso.

La MTD 11 tiene como objetivo reducir las emisiones de compuestos organicos canalizadas a la atmdsfera, la MTD consiste en utilizar una o varias
de las técnicas que se indican a continuacion combinadas.

Técnica Aplicacion Justificacion

Scrubers y lavadores de agua. Para los focos 4, 5, 13 16 y 17 son scrubers o lavadores

Adsorcion con agua por lo tanto los COVs.

Scrubers y lavadores de agua. Para los focos 4, 5, 13 16 y 17 son scrubers o lavadores

con agua por lo tanto los COVs

Absorcion

S ] Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
Oxidacion catalitica

. Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
Condensacion

o ) Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
Oxidacion térmica

o o Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
Procedimientos bioldgicos
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La MTD 12 consiste en utilizar las técnicas a y b, y una o varias de las técnicas c a e indicadas a continuacién combinadas, para reducir las emisiones

canalizadas a la atmésfera de las PCDD/F procedentes del tratamiento térmico de gases residuales que contienen cloro o compuestos clorados.

Técnica Aplicacion Justificacion

Técnicas especificas de reduccién de las emisiones de PCDD/F

Oxidacion catalitica o térmica | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

optimizada

Refrigeracion rapida de gases | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

residuales

Adsorcién utilizando carbon | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

activo

Absorcion Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

Otras técnicas no utilizadas principalmente para reducir las emisiones de PCDD/F

Reduccién catalitica selectiva
(RCS) Esta técnica no aplica a las actividades de Sika. -
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PARTICULAS (INCLUIDAS PM10 Y PM2,5) Y METALES LIGADOS A PARTICULAS.

La MDT 13 tiene como objetivo recuperar los materiales de los gases de proceso mediante una o varias de las técnicas que se indican a continuacion,

combinadas y reutilizarlos para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir el flujo masico de particulas y los metales ligados a particulas

enviados al tratamiento final de los gases residuales.

Técnica Aplicacion Justificacion
Ciclén Esta técnica se utiliza para reduccion de emisiones
de particulas, pero no para su reutilizacion, tal y Ver MTD14

como se ve en la MTD14.

Filtro de mangas Esta técnica se utiliza para reduccion de emisiones
de particulas, pero no para su reutilizacion, tal y Ver MTD14

como se ve en la MTD14.

Absorcion Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

La MTD 13 no se ha considerado para Sika ya que en la actualidad no fabrica productos que emitan metales pesados. En cuanto a particulas PM10 y
PM2.5, desde principios del ano 2025 ya no se fabrican morteros en la planta de Alcobendas y en los demas focos donde se miden particulas los
valores son muy bajos. En cualquier caso, esas particulas constituirian una fraccion de materias primas tales como aridos y fillers (carbonatos). No se
podrian reincorporar a las materias primas de origen porque se modificaria la granulometria original de las mismas y, por lo tanto, las caracteristicas

de las materias prima y por consiguiente la calidad del producto final.
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La MDT 14 tiene como objetivo reducir las emisiones canalizadas a la atmésfera de particulas y metales ligados a particulas, la MTD consiste en

utilizar una o varias de las técnicas que se indican a continuacién combinadas.

Técnica Aplicacion Justificacion
Filtro absoluto Sika cuenta con la instalacién de filtros en linea en
los procesos de Sikafil, Sikacolor y en la fabricacion
de resinas, asi como con un ciclén en el MASH. Solo

aplicable a particulas.

Absorcion Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

Filtro de mangas Sika cuenta con la instalacion de filtros de mangas
en las lineas de fabricacion de morteros. La
fabricacion de este tipo de productos se finalizé en el
ano 2025 en las instalaciones de Alcobendas. Solo

aplicable a particulas.

Filtro de aire de alta eficacia Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
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Técnica Aplicacion Justificacion

Ciclon Sika cuenta con la instalacion de filtros en linea en
los procesos de Sikafil, Sikacolor y en la fabricacién
de resinas, asi como con un ciclén en el MASH. -

Solo aplicable a particulas.

Precipitador electrostatico Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

COMPUESTOS INORGANICOS

La MTD 15 tiene como objetivo recuperar los compuestos inorganicos procedentes de los gases de proceso mediante absorcion y reutilizarlos, para

aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir el flujo de masa de los compuestos inorganicos enviados al tratamiento final de los gases
residuales.

Técnica Aplicacion Justificacion

Absorcion Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
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La MTD 16 busca reducir las emisiones canalizadas a la atmdsfera de CO, NOX y SOX procedentes del tratamiento térmico, la MTD consiste en utilizar

la técnica c y una o varias de las técnicas que se indican a continuacion combinadas.

Técnica Principales compuestos inorganicos a Aplicacion Justificacién

los que se aplica

quemadores en las calderas actuales para | politica de sustitucién
minimizar la emisién de CO, NOx y SOx. | progresiva de calderas
de gasodleo por calderas

eléctricas.

Quemadores de bajo nivel de NOXx Sika ha realizado un cambio de

NOX
quemadores en las calderas actuales para

minimizar la emisién de CO, NOx y SOx.

Optimizacién de la oxidacién CO, NOX Esta técnica no aplica a las actividades de
catalitica o térmica . -
Sika.
Eliminacion de niveles elevados | NOx Esta técnica no aplica a las actividades de
de precursores de NOX . -
Sika.
SOX Esta técnica no aplica a las actividades de

Absorcion Sika. -
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Técnica Principales compuestos inorganicos a Aplicacion Justificacion

los que se aplica

Reduccidn catalitica selectiva NOx Esta técnica no aplica a las actividades de
(RCS) Sika. -
Reduccién no catalitica Esta técnica no aplica a las actividades de
selectiva (SNCR) NOXx Sika -

La MTD 17 Para reducir las emisiones canalizadas a la atmdsfera de amoniaco procedente de su uso en la reduccién catalitica selectiva (RCS) o en
la reduccion no catalitica selectiva (RNCS) con vistas a disminuir las emisiones de NOX (escape de amoniaco), la MTD consiste en optimizar el disefio
y/o el funcionamiento de la RCS o la RNCS (por ejemplo, optimizacién de la relacion entre el reactivo y los NOX, distribucion homogénea del reactivo

y tamano 6ptimo de las gotas de reactivo).

Técnica Aplicacion Justificacién

Optimizacion operativa y de disefio de | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
RCS/RNCS.
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La MTD 18 para reducir las emisiones canalizadas a la atmdsfera de compuestos inorganicos distintos de las emisiones canalizadas a la atmosfera de
amoniaco procedentes del uso de la reduccion catalitica selectiva (SCR) o de la reduccién no catalitica selectiva (RNCS) para la reduccion de las
emisiones de NOX, las emisiones canalizadas a la atmédsfera de CO, NOX y SOX procedentes del uso del tratamiento térmico, y las emisiones
canalizadas a la atmésfera de NOX procedentes de hornos de proceso o calentadores, la MTD consiste en utilizar una o varias una combinacion de

las técnicas que se indican a continuacién combinadas.

Técnica Aplicacion Justificacién

Técnicas especificas para reducir las emisiones a la atmésfera de compuestos inorganicos

Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
Absorcion -

Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
Adsorcioén -

Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
Reduccion catalitica selectiva (RCS)

Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
Reduccion no catalitica selectiva (SNCR) }

Otras técnicas no utilizadas principalmente para reducir las emisiones a la atmésfera de compuestos inorganicos

L » Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
Oxidacion catalitica -

Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
Oxidacion térmica )
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D) EMISIONES DIFUSAS DE COV A LA ATMOSFERA

COMPUESTOS SISTEMA DE GESTION DE LAS EMISIONES DIFUSAS DE COV

La MTD 19 con objeto de evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas de COV a la atmésfera, la MTD consiste en elaborar e
implementar un sistema de gestion para las emisiones difusas de COV como parte del sistema de gestion ambiental (véase la MTD 1), que incluya

todas las caracteristicas siguientes:

Caracteristicas Aplicacion Justificacién

Estimacién de la cantidad anual de emisiones | Sika realiza la estimacién de las emisiones fugitivas y | Las emisiones difusas de
difusas de COV (ver MTD 20). no fugitivas de COV a la atmdsfera teniendo en cuenta | COVs deben ser < 5% de los
los resultados de la monitorizacién realizada de | aportes de disolvente anuales.
acuerdo con las MTD-21 y MTD-22. Sika registra que el valor de las
emisiones difusas de COV para
2024 es de 1,74 %.

Monitorizacion de las emisiones difusas de COV | Sika cuenta con la monitorizacion de las emisiones | Las emisiones difusas de

procedentes del uso de disolventes mediante la | difusas de COV procedentes del uso de disolventes a | COVs deben ser < 5% de los
elaboracion, si procede, de un balance de masa | través de la elaboracion del Plan de Gestion de | aportes de disolvente anuales.
de disolvente (véase la MTD 21). Disolventes, conforme a lo indicado en la MTD 21. Sika registra que el valor de las
emisiones difusas de COV para
2024 es de 1,74 %.
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Caracteristicas

Aplicacion

Justificacion

Establecer y aplicar un programa de deteccion y

reparacion de fugas (LDAR) para las emisiones
fugitivas de COV. El programa LDAR suele durar
entre uno y cinco afos, en funcion de las
caracteristicas, escala y complejidad de la planta
(los programas de cinco afos suelen
corresponder a grandes instalaciones con un

elevado numero de fuentes de emision).

Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

Las emisiones difusas de

COVs deben ser < 5% de los
aportes de disolvente anuales.
Sika registra que el valor de las
emisiones difusas de COV para
2024 es de 1,74 %.

Establecimiento y aplicacion de un programa de
deteccién y reduccion de las emisiones no
fugitivas de COV.

Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

Las emisiones difusas de
COVs deben ser < 5% de los
aportes de disolvente anuales.
Sika registra que el valor de las
emisiones difusas de COV para
2024 es de 1,74 %.

Establecimiento y mantenimiento de una base
de datos para las fuentes de emisiones difusas

de COV, a fin de mantener un registro.

Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

Las emisiones difusas de
COVs deben ser < 5% de los
aportes de disolvente anuales.
Sika registra que el valor de las
emisiones difusas de COV para
2024 es de 1,74 %.
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Caracteristicas

Aplicacion

Justificacion

Revision y actualizacion periddica del programa

LDAR.

Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

Las emisiones difusas de

COVs deben ser < 5% de los
aportes de disolvente anuales.
Sika registra que el valor de las
emisiones difusas de COV para
2024 es de 1,74 %.

Revision y actualizacion del programa de
deteccién y reduccion de las emisiones no
fugitivas de COV.

Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

Las emisiones difusas de
COVs deben ser < 5% de los
aportes de disolvente anuales.
Sika registra que el valor de las
emisiones difusas de COV para
2024 es de 1,74 %.
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SUPERVISION

La MTD 20 consiste en estimar las emisiones fugitivas y no fugitivas de COV a la atmésfera por separado, al menos una vez al afio, mediante una o
varias de las técnicas que se indican a continuacion combinadas, asi como establecer la incertidumbre de esta estimacion. La estimacion distingue
entre los COV clasificados como CMR 1A o0 1B y los COV no clasificados como CMR 1A o 1B.

Técnica Aplicacion Justificacion

Utilizacidn de los factores de emision Sika realiza la estimacién de las emisiones
fugitivas y no fugitivas de COV a la
atmosfera  teniendo en cuenta los
resultados de la monitorizacion realizada de
acuerdo con las MTD-21 y MTD-22.
Utilizacién de un balance de masa Idem ver MTD-21 y MTD-22.

Utilizacion de modelos termodinamicos Idem ver MTD-21 y MTD-22.
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La MTD 21 consiste en monitorizar las emisiones difusas de COV procedentes del uso de disolventes al realizar, al menos una vez al afio, un balance

de masa de disolvente de las entradas y salidas de disolventes de la planta, segun lo previsto en la parte 7 del anexo VIl de la Directiva 2010/75/UE,

y reducir al minimo la incertidumbre de los datos sobre el balance de masa de disolvente utilizando todas las técnicas descritas a continuacién.

Técnica
Identificacion y cuantificacion de las entradas y
salidas de disolventes pertinentes, incluida la

incertidumbre asociada

Aplicacion
Sika realiza la elaboracion del Plan Anual de

Gestion de Disolventes

Justificacion

Plan Anual de Gestion de Disolventes

Puesta en marcha de un sistema de

monitorizacion de disolventes

Sika realiza la elaboracion del Plan Anual de

Gestion de Disolventes

Plan Anual de Gestiéon de Disolventes

Monitorizacién de los cambios que podrian
afectar a la incertidumbre de los datos sobre el

balance de masa de disolvente

Sika realiza la elaboracion del Plan Anual de

Gestion de Disolventes

Plan Anual de Gestiéon de Disolventes
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La MTD 22 consiste en monitorizar las emisiones difusas de COV a la atmdsfera al menos con la frecuencia que se indica en el punto MTD 22 de la

decision y con arreglo a normas EN. Cuando no se disponga de normas EN, la MTD consiste en aplicar las normas ISO u otras normas nacionales o

internacionales que garanticen la obtencion de datos de una calidad cientifica equivalente.

Justificacion

Técnica Aplicacion

Monitorizaciéon de emisiones difusas de COV | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
segun normas EN, ISO u otras normas

equivalentes.
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PREVENCION O REDUCCION DE LAS EMISIONES DIFUSAS DE COV

La MTD 23 para evitar, o cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas de COV a la atmésfera, la MTD consiste en utilizar una combinacién de

las técnicas que se indican a continuacion en el siguiente orden de prioridad.

Técnica

Aplicacién

Justificacion

Técnicas de prevencion

Limitacion del nimero de fuentes de emision

Se han reducido varias fuentes de emision
reformulando productos y eliminando materias
primas generadoras de emisiones difusas COV

(Por ejemplo, el alcohol etilico).

Uso de equipos de alta integridad

Recogida de emisiones difusas y tratamiento de

los gases de proceso

Esta técnica no aplica a las actividades de
Sika.

Las emisiones difusas de COVs deben ser < 5%
de los aportes de disolvente anuales. Sika
registra que el valor de las emisiones difusas de
COV para 2024 es de 1,74 %.

Otras Técnicas

Facilitar el acceso o las actividades de

monitorizacion

Ajuste
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Técnica

Sustitucion de equipos o piezas con potencial de

Aplicacion

Justificacion

Sellado de juntas embridadas. Ver anexo lll.
fuga
Revision y actualizacion del disefio del proceso
Revision y actualizacién de las condiciones de | Sika tiene un programa GMAO con gamas de Ver anexo lll.
: : mantenimiento.
funcionamiento
Utilizacion de sistemas cerrados Utilizacion de sistemas nodrizas Ver anexo lll.

Utilizacibn de técnicas para minimizar las

emisiones procedentes de superficies

Esta técnica no aplica a las actividades de
Sika.
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e Conclusiones sobre las MTD para la produccién de poliolefinas

La MTD 24 consiste en monitorizar la concentracion de COVT en los productos de poliolefinas, al menos, una vez al ano para cada grado de poliolefina
representativo producido durante el mismo afio, de conformidad con las normas EN. Cuando no se disponga de normas EN, la MTD consiste en aplicar

las normas ISO u otras normas nacionales o internacionales que garanticen la obtencién de datos de una calidad cientifica equivalente.

Técnica Aplicacién Justificacion

Monitorizaciéon de la concentracion de COV | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
totales (COVT) en los productos de poliolefinas,
siguiendo normas EN, ISO u otras normas

equivalentes.

La MTD 25 consiste en utilizar, en la medida de lo posible, todas las técnicas que se indican a continuacion, para aumentar la eficiencia en el uso de

los recursos y reducir las emisiones a la atmdsfera de compuestos organicos.

Técnica Aplicacion Justificacion

Agentes quimicos con puntos de ebullicion bajos | Esta técnica no aplica a las actividades de
Sika. -

Reduccién del contenido de COV del polimero Esta técnica no aplica a las actividades de
Sika. -
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Técnica Aplicacion Justificacion

Recogida y tratamiento de los gases de proceso | Esta técnica no aplica a las actividades de
Sika. -

e Conclusiones sobre las MTD para la produccién de policloruro de vinilo (PVC)

La MTD 26 consiste en monitorizar las emisiones canalizadas a la atmésfera al menos con la frecuencia que se indica a continuaciéon y con arreglo a
normas EN. Cuando no se disponga de normas EN, la MTD consiste en aplicar las normas ISO u otras normas nacionales o internacionales que
garanticen la obtencion de datos de una calidad cientifica equivalente.

Técnica Aplicacién Justificacion

Monitorizacién de las emisiones canalizadas a la | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
atmosfera segun normas EN, ISO u otras normas

equivalentes.
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La MTD 27 consiste en monitorizar la concentracion de cloruro de vinilo monémero residual en la lechada o latex de PVC, al menos, una vez al afo

para cada grado de PVC representativo producido durante el mismo afio, con arreglo a las normas EN.

Técnica Aplicacion Justificacion

Monitorizacion de la concentracién de cloruro de | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
vinilo monomero (VCM) residual en la lechada o -

latex de PVC, siguiendo normas EN.

La MTD 28 consiste en recuperar el cloruro de vinilo monémero procedente de los gases de proceso mediante una o varias de las técnicas que indican

a continuacién combinadas, y reutilizarlo, para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir el flujo de masa de los compuestos organicos

enviados al tratamiento final de los gases residuales.

Técnica Aplicacion Justificacion
Sika. ]
Adsorcion (regenerativa) Esta técnica no aplica a las actividades de
Sika. ]
Condensacion Esta técnica no aplica a las actividades de
Sika.
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La MTD 29 para reducir las emisiones canalizadas a la atmdsfera de cloruro de vinilo monémero procedente de la recuperacion de este compuesto, la

MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que se indican a continuacion combinadas.

Técnica Aplicacién Justificacion

Sika. ]
Adsorcion Esta técnica no aplica a las actividades de

Sika. ]
Condensacion Esta técnica no aplica a las actividades de

Sika. '
Oxidacion térmica Esta técnica no aplica a las actividades de

Sika.
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La MTD 30 tiene el objetivo de mejorar el comportamiento ambiental global, elaborando y poniendo en marcha un sistema de gestion ambiental (SGA)

que incorpore todos los elementos y que reuna todas las caracteristicas siguientes.

Técnica Aplicacion Justificaciéon

Instalaciones de almacenamiento | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
de VCM adecuadas

Equilibrado de vapor Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

Reduccion al minimo de las | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
emisiones de VCM residual -

procedentes de los equipos

Reduccién del contenido de VCM | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
del polimero mediante arrastre -

con vapor (stripping)

Recogida y tratamiento de los | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

gases de proceso
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e Conclusiones sobre las MTD para la produccion de cauchos sintéticos

La MTD 31 La MTD consiste en monitorizar la concentracion de COVT en los cauchos sintéticos, al menos, una vez al afo para cada grado de caucho

sintético representativo producido durante el mismo afo, de conformidad con las normas EN. Cuando no se disponga de normas EN, la MTD consiste

en aplicar las normas ISO u otras normas nacionales o internacionales que garanticen la obtencién de datos de una calidad cientifica equivalente.

Técnica

Aplicacion

Justificacion

equivalentes.

(COVT) en los productos de caucho sintético,

siguiendo normas EN, ISO u otras normas

Monitorizacion de la concentracion de COV totales | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

La MTD 32 consiste en utilizar una o de las técnicas que se indican a continuacion combinadas, para reducir las emisiones a la atmésfera de

compuestos organicos.

Técnica

Aplicacion

Justificacion

Reduccioén del contenido de COV

del polimero

Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

Recogida y tratamiento de los

gases de proceso

Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
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e Conclusiones sobre las MTD para la produccion de viscosa con CS2

La MTD 33 consiste en monitorizar las emisiones canalizadas a la atmdsfera al menos con la frecuencia que se indica en el punto MTD 33 de la

decision y con arreglo a normas EN. Cuando no se disponga de normas EN, la MTD consiste en aplicar las normas ISO u otras normas nacionales o

internacionales que garanticen la obtencion de datos de una calidad cientifica equivalente.

Técnica Aplicacion Justificacion

Monitorizacion de las emisiones canalizadas a la | Estatécnica no aplica a las actividades de Sika.
atmosfera segun normas EN, ISO u otras normas -

equivalentes.

La MTD 34 para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir el flujo de masa del CS2 y H2S enviados al tratamiento final de los gases

residuales, la MTD consiste en recuperar el CS2 mediante la técnica a o b, o0 una combinacion de la técnica ¢ con las técnicas a o b que se indican a

continuacion, y reutilizar el CS2 o, como alternativa, utilizar la técnica d.

Técnica Aplicacion Justificacion
Absorcion (regenerativa) Esta técnica no aplica a las actividades de Sika. -
Adsorcion (regenerativa) Esta técnica no aplica a las actividades de Sika. _
Condensacion Esta técnica no aplica a las actividades de Sika. _

Produccion de &cido sulfurico Esta técnica no aplica a las actividades de Sika. _
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La MTD 35 consiste en utilizar una o varias de las técnicas que se indican a continuacién combinadas, para reducir las emisiones canalizadas a la
atmosfera de CS2 y H2S.

Técnica Aplicacion Justificacion
Absorcion Esta técnica no aplica a las actividades de Sika. -
Bioprocesos Esta técnica no aplica a las actividades de Sika. _
Oxidacion térmica Esta técnica no aplica a las actividades de Sika. _

La MTD 36 consiste en utilizar la técnica c y una o varias de las técnicas descritas a continuacion combinadas, para evitar o, cuando no sea posible,

reducir las emisiones canalizadas a la atmésfera de CO, particulas, NOX 'y SOX.

Técnica Aplicacion Justificacion

Técnicas primarias

Eleccion de combustible Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

Quemadores de bajo nivel de | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
NOX

Combustion optimizada Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
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Técnica Aplicacion Justificaciéon

Técnicas secundarias

Absorcion Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

Filtro de mangas o filtro absoluto | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.

Reduccién catalitica selectiva | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
(RCS)
Reducciéon no catalitica selectiva | Esta técnica no aplica a las actividades de Sika.
(SNCR)
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ANEXO 1
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;.m chsnzw.oo. continued SGS

ISO 14001:2015
tasue 11

Sites

Sika South Avca (Py) Lid

Platinues Road, Unit 11, Mimerton, 7441 Cape Town, South Afvca
Orstribation of systems and products in e Duldng sector and industy

Sika South Avca (Py) Lid
44 Gersabok Street, Ut 13 Kwagoak G001 Bloerris South Alnca

Owtribason of Systers and Products n he Dulding Sector and industry

ShaS AU

Poligons Industns P de Uisrona. 08520 Les Frangueses del Valles. Soain

Producton and datbution of systermns and products in the buliding sector and iInduntry
Deveicpment. Producsion and Disribution of Systems snd Products in the Bullding Sector and industry

ShaSAU §
Poligono Incustral Mos del Bou. 03M0 Abatera Span

ProduCion of systems and products in v DUSGNG secior and Indusyy

SeaSAU
Camine de \as psonas, 24750 La Bafera Span

Production of systoms and roducts In e DUSENG seclor and Industy

SkaSAU
Cra de F 72, 20008 A e
Devalopment Production and Dsritation of Systems and Products n the Bulkiing Sector and industry

ShaSAU
C/ Avonsl BN 00128 Mortorie. Span

Production of systers and products in e DUISNg sector snd ndustry

@ o @

—e — -1 —i—c-.l-”—*u——“d--‘—.
K

’b

o = -—..-.-f.--n—- d‘.-—‘-h—-u* A -
o--n-an---n—--m--.—--*— R R
i e e LY

Page5 138



Aplicacion de MTD en SIKA-Alcobendas (Madrid)

2. ECUACIONES REACCIONES QUIMICAS

NaOH
O~ AW G
M Vacuum
£ e
- Water

CH3;
HO HO s 5
H
CH;,‘{'O\/\O/\’]'O & 5 OH R ('3 o) OL L
—>
JOg~JOH ‘ n o &}
CHy (o} X X X X

3. DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS DE FLUJO DE PROCESOS CON EL ORIGEN
DE LAS EMISIONES

CONDENSADOR
SEPARADOR
GASES
EXTRACTOR
- S REACTOR 3 |
CIRCUITO DE CIRCUITO DE
VACIO 1 VACIO 2 |
DILUIDOR 3
AGUA | i
)
TANQUE DE_ Q)
CONDENSACION
C
A DEPURADORA TANQUE DE

LAVADO



Aplicacion de MTD en SIKA-Alcobendas (Madrid)
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4. EMISIONES CANALIZADAS

A) Puntos de emisién y valores limites

FOCOS DE PROCESO
manca thrmica gy | Setemitico | o racion
GRUPO CODIGO

Foco 1: Caldera de

vapor n° 1580 03010305 084 St -

Foco 2: Caldera de

acede téemico 1 03010305 175 St o

Foco 3: Caldera de

acede tén 2 03010305 0983 St -

Foco 4: Saubber de A 04052205 - St Scrubber

reactores viscocrede 1

Foco 5. MASH A 04052205 - St Cidén

Foco 6: Filtro absoluto itro abso

SIKAFILL A 04052205 - st Filtro \uto

Foco 7: Fitro absoluto -

SIKACOLOR A 04052205 - st Filtro absoluto

Foco 8: Fitro de 2

mangas 1. Zona c 040527 12 = st Fd e
mangas

mortercs

Foco 9: Fitro de B

mangas 2. Zona (o] 040527 12 - st Fcide
mangas

morteros

Foco 10: Fiitro de c 0405 27 12 . s Filtro de

mangas general mangas

Foco 11: Calderas de

03010305 1,75 St -

aceite térmico 3

Foon:12- Caldern de c 03010304 872 st -

vapor 2

Foco 13:'Scrubber de A 04052205 ’ st Scrubber

reaclores viscocrede 2

Foco 14: Caldera de = 03010305 235 st L

agua2

Foco 15: Filpo tres A 040522 05 st Filtro de

mangas resinas mangas

Foco 16: Batidora de ) Tanque Rvado

liquides 1y 2 " DA 2ok o de gases

Foco 17: Scrubber

reactor de Sikament 92 A age 2205 ’ - Serubber

Foco 18: Filtro linea Filtros de

CARBODUR : 04062782 : = carban acive
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Identificacion del foco Parametro Periodicidad
S0,
Foco 4. Scrubber de reactores de viscocrede 1
coT
Panliculas
Foco 5. MASH
coT
Fooo 6. Filtro absoluto SIKAFIL Paniculas
Fooo 7. Filtro absoluto SIKACOLOR Particulas
S0, ANUAL
Fooo 13. Scrubber de reactiores de viscocrete 2
coT
Panliculas
Fooo 15. Fiftro tres mangas RESINAS
coT
Particulas
Foco 16. Batidora liquidos 1y 2
coT
Foco 17. Scrubber Sikament 92 COoT
Foco 8. Fillro de mangas 1 2ona morteros Particutas
Foco 9. Fillro de mangas 2 2ona morteros Panticulas Bun
Foco 10. Fitro de mangas General Particutas
SO;
Fooo 12. Caldera de Vapor 2 NOx CUATRIENAL
co
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CODIGO HORAS oMo afio PERIODICIDAD DE LA
e DESCRIPCION COORDENADAS UTM MEDICION m:.” m':s DELA MEDICION SEGUN AAI
MEDICION (2022)
1 CALDERA DE VAPOR N1580 X=0444553; Y= 4486457 2,250 2020 NQ OBLIGATORIO
2 CALDERA DE ACEITE TERMICO 1 X=0444560; Y= 4486489 3 Medidas de 1 hora 2,250 2020 NO OBLIGATORIO
3 CALDERA DE ACEITE TERMICO 2 %=0444559; Y= 4486458 2,250 2020 NO OBLIGATORIO
4 SCRUBBER DE REACTORES DE VISCOCRETE MOD ELFKK-3 | X=0444568; Y= 4486480 2,250 2024 ANUAL
5 MASH X=0444526; Y= 4486510 P e e 3,000 2024 ANUAL
6 SIKAFIL K= 0444542; Y= 4486522 3,000 2024 ANUAL
7 SIKACOLOR X=0444541; Y= 4486512 3,000 2024 ANUAL
8 FILTRO MANGAS 1 MORTEROS X=0444533; Y= 4486437 3,050 2024 CUATRIENAL
9 FILTRO MANGAS 2 MORTEROS X=0444524; Y= 4486454 3 Medidas de 1 hora 3,050 2024 CUATRIENAL
10 FILTRO MANGAS GENERAL X= 0444519;Y= 4486502 3,050 2024 CUATRIENAL
11 CALDERA DE ACEITE TERMICO 3 X=0444559; Y= 4486498 3 Medidas de 1 hora 2,250 2020 NO OBLIGATORIO
12 CALDERA DE VAPOR 2 K= 0444553; Y= 4486457 3 Medidas de 1 hora 2,250 2023 CUATRIENAL
13 SCRUBBER REACTORES VISCOCRETE 2 X= 0444566; Y= 4436488 3 Medidas de 1 hora 2,250 2024 ANUAL
14 CALDERA DE AGUA 2 H=0444562; Y= 4486456 3 Medidas de 1 hora 2,250 2015 NO OBLIGATORIO
15 FILTRO TRES MANGAS RESINAS X= 0444531; Y= 4486512 4,000 2024 ANUAL
16 BATIDORA LIQUIDOS 1Y 2 K= 0444557; Y= 0436479 3 Medidas de 1 hora 3,050 2024 ANUAL
17 SALIDA REACTOR SIKAMENT 92 K= 0444557; Y= 4486479 2,250 2024 ANUAL
18 FILTRO LINEA CARBODUR X=444532; Y= 4486515 3 Medidas de 1 hora 3,000 2019 NQ OBLIGATORIO
B) Plan de medicién y valores medios de concentraciones de los ultimos 5
afnos
FOCO n® PARAMETRO | UDS VLE | VALORMEDIO | RELACION
cor mgC/Nm3 150 53.9 28
E REACTOR VISCOCRETE 1 (anual)
s iy s02 mg/Nm3 200 27 733
Particulas 50 . .
s ( mg/Nm3 10.8 4.6
cor mgC/Nm3 150 8.1 18.5
6 FILTRO ABSOLUTO SIKAFILL (anual) Particulas mg/Nm3 20 14 14.7
‘ 7 FILTRO ABSOLUTO SIKACOLOR (anual) Particulas | mg/Nm3 20 13.8 15
8 FILTRO DE MANGAS 1 ZONA MORTEROS (cada 4 afios) Particulas mg/Nm3 20 13 156
9 FILTRO DE MANGAS 2 ZONA MORTEROS (cada 4afios) Particulas mg/Nm3 20 14 14.7
10 FILTRO DE MANGAS GENERAL (cada 4 afios) Particulas mg/Nm3 20 6.9 29
502 mg/m3 180 74.0 24
20
12 CALDERA DE VAPOR 2 (cada 4 afios) o Ll I, 2
co mg/m3 500 8.2 60.7
Opacidad mg/Nm3 130 10 1300
cor mgC/Nm3 150 86.3 17
13 SCRUBBER REACTORES VISCOCRETE 2 (cada afio)
$ . 502 mg/Nm3 200 0.5 387.6
S02 mg/m3 180 84.0 21
14 CALDERA DE AGUA 2 NOx mg/m3 450 198.0 2.3
co mg/m3 500 11.0 455
Opacidad mg/Nm3 130 10 130.0
Particulas mg/Nm3 20 5.4 37
15 FILTRO DE MANGAS afo
SEVIY oot o) cor mgC/Nm3 150 145 103
Particulas mg/Nm3 20 59 34
16 BATIDORA LIQUIDOS (cada afio
( ) cor mgC/Nm3 150 6.0 25.1
17 SCRUBBER SIKAMENT 52 (cada afio) cor mgC/Nm3 150 27.5 55
. ' Particulas | mg/Nm3 | 200 04 4545
Sbsiin : cor mg/Nm3 | 150 288 5.2
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5. INVENTARIO DE EMISIONES A LA ATMOSFERA CANALIZADAS Y DIFUSAS
Codigo [Material Usado Producto Seccion Fabrica Laboratorios Frases H Tipo emision

166 Trietanolamina 85% (granel) |Sikagrind Batidoras Liquidos QC, I+D Grinding H361fd Canalizada
Canalizada

190923 |Dietanolamina 85% (bidén) |Sigunita L-5601 AF ESP Batidoras Liquidos QC, I+D Aditivos H361fd y difusa
SikaControl (se reenvasa en Canalizada

415402 [Hexilenglycol (IBC) garrafas) Batidoras Liquidos QC, I+D Aditivos H361d y difusa
Canalizada

20720 |Byk A-525/Byk 320 (bidon) [resinas Fabricacion Sustrato SF264 QC, I+D Resinas H350 y difusa
Canalizada

18592 |Grilonit Epoxide 8 (IBC) resinas Fabricacion Resinas, Sikadur QC, I+D Resinas H360F y difusa
Hypro ATBN 1300 X 16 Canalizada

472287 |(bidén) Sikadur-370 Sikadur Fabricacién QC, I+D Resinas H361 y difusa
Epoxy Hardener SD-31 DW Canalizada

10 Salicylic acid (bag) Rapid Sikadur Fabricacién QC, I+D Resinas H361d y difusa
Canalizada

612803 (SIK 7044 (cont) Polimeros FRP Fabricacion Polimeros QC, I+D Lab. CAS H361d,341 |y difusa
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6. MONITOREO DE EMISIONES CANALIZADAS A LA ATMOSFERA

Cualquier chimenea Cada 6 meses Cada 12 meses Cada 6 meses
co Depende del proceso y del flujo masico Continua/Cada 6 meses Cada 12 meses Cada 6 meses
Particulas Depende del flujo masico Continua/Cada 12 meses Cada 12 meses Cada 6 meses
N:.O Cualquier chimenea Cada 12 meses Cada 12 meses Cada 12 meses
NOy Depende del proceso* y del flujo masico Continua/Cada 6 meses Cada 12 meses Cada 6 meses
SO, Depende del proceso* y del flujo masico Continua/Cada 6 meses Cada 12 meses Cada 6 meses

COVT Todos los procesos Continua/Cada 6 meses Cada 12 meses Cada 6 meses
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7N

Tabla de carga contaminante por sustancia al afio (datos de 2025)

SUSTANCIA CONTAMINANTE CARGA CONTAMINANTE (kg/aio)
1 [Metano (CH4) 181.4178
2 |Monoxido de carbono (CO) 954.850425
3 |Dioxido de carbono (CO2) 874274.5572
4 |Amoniaco (NH3) 0.0667
5 |Compuestos organicos volatiles distintos del metano (COVNM) 1054.9699
6 |Oxidos de nitrogeno (NOx/NO2) 1928.4957
7 |Oxidos de azufre (SOx/S02) 323.914645
8 |Diclorometano (DCM) 2.10715
9 |Pentaclorofenol (PCP) 0.01887
10 |Hidrocarburos aromaticos policiclicos totales PRTR (HAP totales P 0.009585
11 |Particulas totales en suspension (PST) 80.1127
12 |Carbono organico total (COT) (aire) 976.9087




Aplicacién de MTD en SIKA-Alcobendas (Madrid)

7. MTD 3. CONDICIONES DISTINTAS A LAS CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO (CDCNF)

Sika, dentro de su Sistema integrado de gestion, y en el apartado de medio ambiente cred una instruccion técnica “Actuacion en caso de emisiones anémalas a

la atmésfera” que contempla estas situaciones de Condiciones Distintas de las Condiciones Normales de Funcionamiento (CDCNF).

Como complemento en la siguiente Tabla se muestra el estudio de riesgos realizados sobre cada uno de los focos de emisién y cdmo actuar en caso de CDCNF

Esta LISTA DE CDCNF y su correspondiente evaluacion del riesgo asociado se revisa con una periodicidad anual.

EVALUACION | PRUEBAS
POSIBLE CONSECUENCIAS EQUIPOS | MANTENIMIENTO | MONITORIZACION DE SISTEMAS
FOCO 1 CAUSAS PROBABILIDAD )
CDCNF GRAVEDAD CRITICOS PREVENTIVO DURANTE CDCNF EMISIONES DE
EN CDCNF RESERVA
Mala Fallo de | Muy baja Emision de COy | No Revisiones Alarmas y | No procede | No
combustion | quemadores Nox procede | Reglamentarias. | protecciones porque se | procede
Gravedad muy Mantenimiento propias del | puede parar
baja. Reglamentario. equipo que | la caldera
Mantenimiento controlan estos
CALDERA DE segun gama de | pardmetros.
VAPOR 1 (foco GMAO Senal de cuadro
1) de control
SCADA.
Posibilidad  de
paro en caso de
necesidad. Se
trabaja por lotes

Los focos 2 y 3 no se encuentran activos en la actualidad.
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A

. EVALUACION | | RUEBAS
POSIBLE CONSECUENCIAS | EQUIPOS | MANTENIMIENTO | MONITORIZACION SISTEMAS
FOCO 4 CAUSAS PROBABILIDAD . DE EMISIONES
CDCNF GRAVEDAD CRITICOS PREVENTIVO DURANTE CDCNF DE
EN CDCNF
RESERVA
No Sin agua en el | Muy baja Emisién de | No Mantenimiento Sefial de cuadro | No  procede | No
retiene scruber por gases con | procede | segun gama de | de control | porque se | procede
gases rotura deposito mayor GMAO SCADA puede parar la
alimentacion concentracién Indicador de | reaccion.
(gravedad muy NIVEL y alarmas | Se trabaja por
baja porque la lotes,
cantidad pudiéndose
emitida es muy parar el
baja) proceso de
fabricacion sin
consecuencias
SCRUBBER "\ Fallo en el | Muy baja Emision de | No Mantenimiento Sefal de cuadro | No  procede | No
DE retiene funcionamiento gases con | procede | segun gama de | de control | porque se | procede
VISCOCRETE gases de las bombas mayor GMAO SCADA puede parar la
1 (foco 4) de las duchas concentracion Indicador de | reaccion.
de aporte de (gravedad muy funcionamiento Se trabaja por
agua baja porque la con alarmas del | lotes,
cantidad térmico de las | pudiéndose
emitida es muy bombas parar el
baja) proceso de
fabricacion sin
consecuencias
No Funcionamiento | Muy baja Gravedad muy | No Mantenimiento Sefial de cuadro | No  procede | No
retiene incorrecto  del | Si no funciona | baja porque la | procede | segun gama de | de control | porque se | procede
gases correctamente | cantidad GMAO SCADA
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cantidad
emitida es muy
baja)

de los scrubers

baja el
rendimiento  del
vacio

pudiéndose

parar el
proceso de
fabricacion sin
consecuencias

extractor de | el extractor lo | emitida es muy Indicador de | puede parar la
gases que ocurriria | baja, ya que no funcionamiento reaccion.
en ese caso | saldrian gases con alarmas del | Se trabaja por
es que no térmico del | lotes,
saldrian extractor pudiéndose
gaseas del parar el
sistema proceso de
fabricacion sin
consecuencias
No Agua sucia Muy baja Emisién de | No Mantenimiento Se detecta esta | No  procede | No
retiene gases con | procede | segun gama de | circunstancia porque se | procede
gases mayor GMAO, con | porque hay una | puede parar la
con la concentracion limpieza variacion en la | reaccion.
suficiente (gravedad muy periddica del | eficiencia de la | Se trabaja por
eficacia baja porque la agua de lavado | reaccion porque | lotes,
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A@

Rotura
del
scruber

Rotura
equipo
impacto
mecanico
desgaste

del
por

o

Muy baja
Instalado
fuera de zona
de paso de
equipos
mecanicos vy
en espacios
protegidos de
golpes o
impactos

Emision de
gases con
mayor
concentracion

(gravedad muy
baja porque la
cantidad
emitida es muy
baja)

Depésito
de acero

Mantenimiento
segun gama de
GMAO

Sefial de cuadro
de control
SCADA.
Indicador de
funcionamiento
con alarmas

Se trabaja por
lotes,
pudiéndose
parar el
proceso de
fabricacion sin
consecuencias

No
procede
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mecanicos vy
en espacios
protegidos de
golpes o]
impactos

cantidad
emitida es muy
baja)

fabricacion sin
consecuencias

. EVALUACION PRUEBAS
POSIBLE CONSECUENCIAS | EQUIPOS | MANTENIMIENTO | MONITORIZACION SISTEMAS
FOCO 5 CAUSAS PROBABILIDAD . DE EMISIONES
CDCNF GRAVEDAD CRITICOS PREVENTIVO DURANTE CDCNF DE
EN CDCNF
RESERVA
Saturacion | Falta de | Muy baja, lo | Mayor pérdida | No Mantenimiento Un indicador de | Se trabaja por | No
del ciclén limpieza que ocurriria | de carga procede | segun gama de | esta lotes, procede
en ese caso | Gravedad muy GMAO, con | circunstancia es | pudiéndose
es que saldria | baja porque la limpieza que se detecta | parar el
menor cantidad periddica goteo del equipo, | proceso de
cantidad de | emitida es muy lo que permite | fabricacion sin
gaseas del | baja, ya que identificarlo y | consecuencias
sistema saldrian menor corregir la
cantidad de situacion.
gases No procede
porque se puede
parar el proceso
MASH (foco y solucionar el
5) problema,
CICLON limpiando el
ciclén
Rotura del | Rotura por | Muy baja Emision de | El Mantenimiento No procede | Se trabaja por | No
ciclén impacto Instalado mayor cantidad | material | segin gama de | porque se puede | lotes, procede
mecanico | fuera de zona | de  particulas | del GMAO parar el proceso | pudiéndose
o) de paso de | (gravedad muy | equipo hasta solucionar | parar el
desgaste | equipos baja porque la | es acero el problema proceso de
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gases

. PRUEBAS
A EVALUACION
POSIBLE CONSECUENCIAS EQUIPOS MANTENIMIENTO | MONITORIZACION SISTEMAS
FOCO 6 CAUSAS PROBABILIDAD . DE EMISIONES
CDCNF GRAVEDAD CRITICOS PREVENTIVO DURANTE CDCNF DE
EN CDCNF
RESERVA
Saturacion | Falta de | Muy baja, lo | Mayor pérdida | No Mantenimiento No procede | Se trabaja por | No
de los | limpieza que ocurriria | de carga procede segun gama de | porque se puede | lotes, procede
filtros en ese caso | Gravedad muy GMAO parar el proceso | pudiéndose
FILTRO es que saldria | baja porque la y solucionar el | parar el
SIKAFILL menor cantidad problema, proceso de
(foco 6) cantidad de | emitida es muy cambiando los | fabricacion sin
gaseas del | baja, ya que filtros consecuencias
sistema saldrian menor
cantidad de
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A

Rotura del | Rotura por | Muy baja Emisién de | Sistema Mantenimiento No procede | Se trabaja por | No
filtro impacto Instalado mayor cantidad | de segun gama de | porque se puede | lotes, procede
mecanico | fuera de zona | de  particulas | filtracién GMAO parar el proceso | pudiéndose
o] de paso de | (gravedad muy | mediante hasta solucionar | parar el
desgaste equipos baja porque la | cartuchos el problema proceso de
mecanicos y | cantidad con fabricacion sin
en espacios | emitida es muy | exterior de consecuencias
protegidos de | baja) acero.
golpes 0 Se
impactos dispone
en stock
de
cartuchos
de filtro de
sustitucién
para hacer
cualquier
reemplazo
de modo
inmediato
Filtracion Mala Muy baja Emisién de | No Mantenimiento No procede | Se trabaja por | No
ineficiente | colocacién | Sistema  de | mayor cantidad | procede segun gama de | porque se puede | lotes, procede
del filtro instalacion y | de  particulas GMAO parar el proceso | pudiéndose
acople muy | (gravedad muy hasta solucionar | parar el
simple baja porque la el problema proceso de
cantidad fabricacion sin
emitida es muy consecuencias
baja)
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MANTENI p PRUEBAS
" EVALUACION
POSIBLE CONSECUENCIAS - MIENTO MONITORIZACION SISTEMAS
FOCO 7 CAUSAS PROBABILIDAD EQUIPOS CRITICOS DE EMISIONES
CDCNF GRAVEDAD PREVENTI | DURANTE CDCNF DE
EN CDCNF
VO RESERVA
Saturacion | Falta de | Muy baja, lo | Mayor pérdida | No procede Manteni No procede | Se trabaja por | No
de los | limpieza que ocurriria | de carga miento porque se puede | lotes, procede
filtros en ese caso | Gravedad muy segun parar el proceso | pudiéndose
es que saldria | baja porque la gama de |y solucionar el | parar el
menor cantidad GMAO problema, proceso de
cantidad de | emitida es muy cambiando los | fabricacién sin
gaseas del | baja, ya que filtros consecuencias
sistema saldrian menor
cantidad de
gases
FILTRO Rotura del | Rotura por | Muy baja Emision de | Sistema de | Manteni No procede | Se trabaja por | No
SIKACOLOR | filtro impacto Instalado mayor cantidad | filtracién miento porque se puede | lotes, procede
(foco 7) mecanico | fuera de zona | de  particulas | mediante segun parar el proceso | pudiéndose
o] de paso de | (gravedad muy | cartuchos con | gama de | hasta solucionar | parar el
desgaste equipos baja porque la | exterior de acero. | GMAO el problema proceso de

mecanicos y
en espacios
protegidos de
golpes o]
impactos

cantidad
emitida es muy
baja)

Se dispone en
stock de
cartuchos de filtro
de sustitucion
para hacer
cualquier
reemplazo de
modo inmediato

fabricacion sin
consecuencias
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Filtracion Mala Muy baja Emisién de | No procede Manteni No procede | Se trabaja por | No
ineficiente | colocaciéon | Sistema  de | mayor cantidad miento porque se puede | lotes, procede
del filtro instalacion y | de  particulas segun parar el proceso | pudiéndose
acople muy | (gravedad muy gama de | hasta solucionar | parar el
simple baja porque la GMAO el problema proceso de
cantidad fabricacion sin
emitida es muy consecuencias
baja)
Los Focos 8, 9y 10 (filtros) corresponden a las lineas de fabricacién de morteros. Estas lineas se han desmontado en la actualidad
El foco 11 corresponde a una de las calderas de aceite térmico que no esta operativo
EVALUACION | PRUEBAS
POSIBLE CONSECUENCIAS | EQUIPOS | MANTENIMIENTO | MONITORIZACION | DE SISTEMAS
FOCO 12 CAUSAS PROBABILIDAD -
CDCNF GRAVEDAD CRITICOS | PREVENTIVO DURANTE CDCNF EMISIONES DE
EN CDCNF RESERVA
Mala Fallo de Muy baja Emision de CO | No Revisiones Alarmas y No procede | No
combustion | quemadores | Se usa de y Nox procede | Reglamentarias. | protecciones porque se procede
modo muy Gravedad muy Mantenimiento propias del puede parar
puntual. Esta | baja. Reglamentario. equipo que la caldera
CALDERA como equipo Man’tenimiento con‘frolan estos
DE VAPOR de reserva de segun gama de | parametros.
2 la otra GMAO Sefial de cuadro
(foco 12) caldera. de control
SCADA.
Posibilidad de
paro en caso de
necesidad. Se
trabaja por lotes
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A

. EVALUACION | | RUEBAS
POSIBLE CONSECUENCIAS | EQUIPOS | MANTENIMIENTO | MONITORIZACION SISTEMAS
FOCO 13 CAUSAS PROBABILIDAD . DE EMISIONES
CDCNF GRAVEDAD CRITICOS PREVENTIVO DURANTE CDCNF DE
EN CDCNF
RESERVA
No Sin agua en el | Muy baja Emisién de | No Mantenimiento Sefial de cuadro | No  procede | No
retiene scruber por gases con | procede | segun gama de | de control | porque se | procede
gases rotura deposito mayor GMAO SCADA puede parar la
alimentacion concentracién Indicador de | reaccion.
(gravedad muy NIVEL y alarmas | Se trabaja por
baja porque la lotes,
cantidad pudiéndose
emitida es muy parar el
baja) proceso de
fabricacion sin
consecuencias
SCRUBBER | No Fallo en el | Muy baja Emisién de | No Mantenimiento Sefial de cuadro | No  procede | No
DE retiene funcionamiento gases con | procede | segun gama de | de control | porque se | procede
VISCOCRETE | gases de las bombas mayor GMAO SCADA puede parar la
2 (foco 13) de las duchas concentracion Indicador de | reaccion.
de aporte de (gravedad muy funcionamiento Se trabaja por
agua baja porque la con alarmas del | lotes,
cantidad térmico de las | pudiéndose
emitida es muy bombas parar el
baja) proceso de
fabricacion sin
consecuencias
No Funcionamiento | Muy baja Gravedad muy | No Mantenimiento Sefal de cuadro | No  procede | No
retiene incorrecto  del | Si no funciona | baja porque la | procede | segun gama de | de control | porque se | procede
gases extractor de | correctamente | cantidad GMAO SCADA puede parar la
gases el extractor lo | emitida es muy reaccion.
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A

que ocurriria
en ese caso

baja, ya que no
saldrian gases

Indicador de
funcionamiento

Se trabaja por
lotes,

en espacios
protegidos de
golpes o]
impactos

cantidad
emitida es muy
baja)

consecuencias

es que no con alarmas del | pudiéndose
saldrian térmico del | parar el
gaseas del extractor proceso de
sistema fabricacion sin
consecuencias
No Agua sucia Muy baja Emision de | No Mantenimiento Se detecta esta | No  procede | No
retiene gases con | procede | segun gama de | circunstancia porque se | procede
gases mayor GMAO, con | porque hay una | puede parar la
con la concentracion limpieza variacion en la | reaccion.
suficiente (gravedad muy periddica del | eficiencia de la | Se trabaja por
eficacia baja porque la agua de lavado | reacciéon porque | lotes,
cantidad de los scrubers baja el | pudiéndose
emitida es muy rendimiento del | parar el
baja) vacio proceso de
fabricacion sin
consecuencias
Rotura Rotura del | Muy baja Emision de | Deposito | Mantenimiento Sefal de cuadro | Se trabaja por | No
del equipo por | Instalado gases con | de acero | segun gama de | de control | lotes, procede
scruber impacto fuera de zona | mayor GMAO SCADA. pudiéndose
mecanico o | de paso de | concentracion Indicador de | parar el
desgaste equipos (gravedad muy funcionamiento proceso de
mecanicos Yy | baja porque la con alarmas fabricacion sin
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Posibilidad de
paro en caso de
necesidad. Se
trabaja por lotes

EVALUACION | PRUEBAS
POSIBLE CONSECUENCIAS | EQUIPOS | MANTENIMIENTO | MONITORIZACION DE SISTEMAS
FOCO 14 CAUSAS PROBABILIDAD g
CDCNF GRAVEDAD CRITICOS PREVENTIVO DURANTE CDCNF EMISIONES DE
EN CDCNF RESERVA
Mala Fallo de | Muy baja Emision de CO | No Revisiones Alarmas y | No procede | No
combustiéon | quemadores y Nox procede | Reglamentarias. | protecciones porque se | procede
Gravedad muy Mantenimiento propias del | puede parar
baja. Reglamentario. equipo que | la caldera
Mantenimiento controlan estos
CALDERA segun gama de | parametros.
DE AGUA 2 GMAO Sefal de cuadro
(foco 14) de control
SCADA.
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A

de filtro de

. EVALUACION PRUEBAS
POSIBLE CONSECUENCIAS EQUIPOS MANTENIMIENTO | MONITORIZACION SISTEMAS
FOCO 15 CAUSAS PROBABILIDAD . DE EMISIONES
CDCNF GRAVEDAD CRITICOS PREVENTIVO DURANTE CDCNF DE
EN CDCNF
RESERVA
Saturacion | Falta de | Muy baja, lo | Mayor pérdida | No Mantenimiento No procede | Se trabaja por | No
de los | limpieza que ocurriria | de carga procede segun gama de | porque se puede | lotes, procede
filtros en ese caso | Gravedad muy GMAO parar el proceso | pudiéndose
es que saldria | baja porque la y solucionar el | parar el
menor cantidad problema, proceso de
cantidad de | emitida es muy cambiando  los | fabricacion sin
gaseas del | baja, ya que filtros consecuencias
sistema saldrian menor
cantidad de
gases
FILTRO Rotura del | Rotura por | Muy baja Emisién de | Sistema Mantenimiento No procede | Se trabaja por | No
DE filtro impacto Instalado mayor cantidad | de segun gama de | porque se puede | lotes, procede
RESINAS mecanico | fuera de zona | de  particulas | filtracién GMAO parar el proceso | pudiéndose
(FOCO o] de paso de | (gravedad muy | mediante hasta solucionar | parar el
15) desgaste equipos baja porque la | cartuchos el problema proceso de
mecanicos y | cantidad con fabricacion sin
en espacios | emitida es muy | exterior de consecuencias
protegidos de | baja) acero.
golpes 0 Se
impactos dispone
en stock
de
cartuchos
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cantidad
emitida es muy
baja)

fabricacion sin
consecuencias

sustitucién
para hacer
cualquier
reemplazo
de modo
inmediato
Filtracion Mala Muy baja Emisién de | No Mantenimiento No procede | Se trabaja por | No
ineficiente | colocacion | Sistema  de | mayor cantidad | procede segun gama de | porque se puede | lotes, procede
del filtro instalacion y | de  particulas GMAO parar el proceso | pudiéndose
acople muy | (gravedad muy hasta solucionar | parar el
simple baja porque la el problema proceso de
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. EVALUACION | | RUEBAS
POSIBLE CONSECUENCIAS | EQUIPOS | MANTENIMIENTO | MONITORIZACION SISTEMAS
FOCO 16 CAUSAS PROBABILIDAD . DE EMISIONES
CDCNF GRAVEDAD CRITICOS PREVENTIVO DURANTE CDCNF DE
EN CDCNF
RESERVA
No Sin agua en el | Muy baja Emisién de | No Mantenimiento Sefial de cuadro | No procede | No
retiene scruber por gases con | procede | segun gama de | de control | porque se | procede
gases rotura depdsito mayor GMAO SCADA puede parar la
alimentacion concentracién Indicador de | reaccion.
(gravedad muy NIVEL y alarmas | Se trabaja por
baja porque la lotes,
cantidad pudiéndose
emitida es muy parar el
SCRUBBER baja) proceso de
— TANQUE fabricacion sin
DE LAVADO consecuencias
DE GASES | No Fallo en el | Muy baja Emisién de | No Mantenimiento Sefial de cuadro | No  procede | No
DE retiene funcionamiento gases con | procede | segun gama de | de control | porque se | procede
BATIDORAS | gases de las bombas mayor GMAO SCADA puede parar la
DE de las duchas concentracion Indicador de | reaccion.
LiQUIDOS 1 de aporte de (gravedad muy funcionamiento Se trabaja por
Y2 agua baja porque la con alarmas del | lotes,
(FOCO 16) cantidad térmico de las | pudiéndose
emitida es muy bombas parar el
baja) proceso de
fabricacion sin
consecuencias
No Funcionamiento | Muy baja Gravedad muy | No Mantenimiento Sefial de cuadro | No  procede | No
retiene incorrecto  del | Si no funciona | baja porque la | procede | segun gama de | de control | porque se | procede
gases extractor de | correctamente | cantidad GMAO SCADA puede parar la
gases el extractor lo | emitida es muy reaccion.
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A

que ocurriria
en ese caso

baja, ya que no
saldrian gases

Indicador de
funcionamiento

Se trabaja por
lotes,

en espacios
protegidos de
golpes (o]
impactos

cantidad
emitida es muy
baja)

consecuencias

es que no con alarmas del | pudiéndose
saldrian térmico del | parar el
gaseas del extractor proceso de
sistema fabricacion sin
consecuencias
No Agua sucia Muy baja Emision de | No Mantenimiento Se detecta esta | No  procede | No
retiene gases con | procede | segun gama de | circunstancia porque se | procede
gases mayor GMAO, con | porque hay una | puede parar la
con la concentracion limpieza variacion en la | reaccion.
suficiente (gravedad muy periédica del | eficiencia de la | Se trabaja por
eficacia baja porque la agua de lavado | reacciéon porque | lotes,
cantidad de los scrubers baja el | pudiéndose
emitida es muy rendimiento del | parar el
baja) vacio proceso de
fabricacion sin
consecuencias
Rotura Rotura del | Muy baja Emision de | Depdsito | Mantenimiento Sefial de cuadro | Se trabaja por | No
del equipo por | Instalado gases con | de acero | segun gama de | de control | lotes, procede
scruber impacto fuera de zona | mayor GMAO SCADA. pudiéndose
mecanico o0 | de paso de | concentracion Indicador de | parar el
desgaste equipos (gravedad muy funcionamiento proceso de
mecanicos y | baja porque la con alarmas fabricacion sin
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. EVALUACION | | RUEBAS
POSIBLE CONSECUENCIAS | EQUIPOS | MANTENIMIENTO | MONITORIZACION SISTEMAS
FOCO 17 CAUSAS PROBABILIDAD . DE EMISIONES
CDCNF GRAVEDAD CRITICOS PREVENTIVO DURANTE CDCNF DE
EN CDCNF
RESERVA
No Sin agua en el | Muy baja Emisién de | No Mantenimiento Sefial de cuadro | No  procede | No
retiene scruber por gases con | procede | segun gama de | de control | porque se | procede
gases rotura depdsito mayor GMAO SCADA puede parar la
alimentacion concentracién Indicador de | reaccion.
(gravedad muy NIVEL y alarmas | Se trabaja por
baja porque la lotes,
cantidad pudiéndose
emitida es muy parar el
baja) proceso de
fabricacion sin
consecuencias
SCRggBER No Fallo en el | Muy baja Emisién de | No Mantenimiento Sefial de cuadro | No  procede | No
SIKAMENT retiene funcionamiento gases con | procede | segun gama de | de control | porque se | procede
92 gases de las bombas mayor GMAO SCADA puede parar la
(FOCO 17) de las duchas concentracion Indicador de | reaccion.
de aporte de (gravedad muy funcionamiento Se trabaja por
agua baja porque la con alarmas del | lotes,
cantidad térmico de las | pudiéndose
emitida es muy bombas parar el
baja) proceso de
fabricacion sin
consecuencias
No Funcionamiento | Muy baja Gravedad muy | No Mantenimiento Sefial de cuadro | No  procede | No
retiene incorrecto  del | Si no funciona | baja porque la | procede | segun gama de | de control | porque se | procede
gases extractor de | correctamente | cantidad GMAO SCADA puede parar la
gases el extractor lo | emitida es muy reaccion.
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A

que ocurriria
en ese caso

baja, ya que no
saldrian gases

Indicador de
funcionamiento

Se trabaja por
lotes,

en espacios
protegidos de
golpes o]
impactos

cantidad
emitida es muy
baja)

consecuencias

es que no con alarmas del | pudiéndose
saldrian térmico del | parar el
gaseas del extractor proceso de
sistema fabricacion sin
consecuencias
No Agua sucia Muy baja Emision de | No Mantenimiento Se detecta esta | No  procede | No
retiene gases con | procede | segun gama de | circunstancia porque se | procede
gases mayor GMAO, con | porque hay una | puede parar la
con la concentracion limpieza variacion en la | reaccion.
suficiente (gravedad muy periddica del | eficiencia de la | Se trabaja por
eficacia baja porque la agua de lavado | reaccién porque | lotes,
cantidad de los scrubers baja el | pudiéndose
emitida es muy rendimiento del | parar el
baja) vacio proceso de
fabricacion sin
consecuencias
Rotura Rotura del | Muy baja Emision de | Depdsito | Mantenimiento Sefal de cuadro | Se trabaja por | No
del equipo por | Instalado gases con | de acero | segun gama de | de control | lotes, procede
scruber impacto fuera de zona | mayor GMAO SCADA. pudiéndose
mecanico o | de paso de | concentracion Indicador de | parar el
desgaste equipos (gravedad muy funcionamiento proceso de
mecanicos Yy | baja porque la con alarmas fabricacion sin
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. EVALUACION PRUEBAS
POSIBLE CONSECUENCIAS EQUIPOS MANTENIMIENTO | MONITORIZACION SISTEMAS
FOCO 18 CAUSAS PROBABILIDAD . DE EMISIONES
CDCNF GRAVEDAD CRITICOS PREVENTIVO DURANTE CDCNF DE
EN CDCNF
RESERVA
Saturacion | Horas Muy baja, lo | Mayor pérdida | No Mantenimiento No procede | Se trabaja por | No
de los | excesivas | que ocurriria | de carga procede. segun gama de | porque se puede | lotes, procede
filtros de uso sin | en ese caso | Gravedad muy | Se GMAO parar el proceso | pudiéndose
reemplazo | es que saldria | baja porque la | dispone y solucionar el | parar el
del filtro menor cantidad en stock problema, proceso de
cantidad de | emitida es muy | de filtro de cambiando los | fabricacion sin
gaseas del | baja, ya que | sustitucion filtros consecuencias
sistema saldrian menor | para hacer
cantidad de | cualquier
FILTRO DE gases reemplazo
CARBODUR de modo
(Filtro de inmediato
Carbén Rotura del | Rotura por | Muy baja Emision de | Sistema Mantenimiento No procede | Se trabaja por | No
Activo) filtro impacto Instalado mayor cantidad | de segun gama de | porque se puede | lotes, procede
(FOCO 18) mecanico | fuera de zona | de  particulas | filtracion GMAO parar el proceso | pudiéndose
de paso de | (gravedad muy | con hasta solucionar | parar el
equipos baja porque la | exterior de el problema proceso de
mecanicos Yy | cantidad acero. fabricacion sin
en espacios | emitida es muy | Se consecuencias
protegidos de | baja) dispone
golpes 0 en stock
impactos de filtro de
sustitucion
para hacer
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cantidad
emitida es muy
baja)

fabricacion sin
consecuencias

cualquier
reemplazo
de modo
inmediato
Filtracion Mala Muy baja Emision de | No Mantenimiento No procede | Se trabaja por | No
ineficiente | colocacion | Sistema  de | mayor cantidad | procede segun gama de | porque se puede | lotes, procede
del filtro instalacion y | de  particulas GMAO parar el proceso | pudiéndose
acople muy | (gravedad muy hasta solucionar | parar el
simple baja porque la el problema proceso de




®
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ANEXO 2

1. IMAGENES DE FILTRO DE MANGAS, SCRUBBER Y FILTRO DE LINEA DE ACRILICOS

e lE

: 3 1, .V_'":'. A "Z-:‘\\.
Filtro de mangas Filtro de particulas Filtro COVs y particulas
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ANEXO 3

En relacion con el requerimiento efectuado por la Administracién para ampliar la informacién correspondiente a la MTD 23, relativa a la prevencion y
reduccion de emisiones difusas de compuestos organicos volatiles (COV) a la atmésfera, se incluye a continuacién una descripciéon general de las

medidas implantadas en la instalacion.

La MTD 23 establece que, para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas de COV a la atmésfera, debe aplicarse una combinacion
de técnicas organizativas, operacionales y de mantenimiento, siguiendo un orden de prioridad orientado a minimizar pérdidas y fugas en los equipos

e instalaciones.

Las actuaciones implantadas en la instalacién se basan principalmente en el mantenimiento preventivo de los equipos, el seguimiento de las

condiciones de funcionamiento y la revisién periédica de los elementos susceptibles de generar emisiones difusas.
A continuacion, se desarrolla informacion complementaria relativa a determinados aspectos de la MTD 23 aplicables a Sika.

Revision vy actualizacidon de las condiciones de funcionamiento

La instalacion dispone de un programa de mantenimiento gestionado mediante sistema GMAO (Gestion del Mantenimiento Asistido por Ordenador),

en el que se encuentran definidas las gamas y operaciones de mantenimiento preventivo aplicables a los distintos equipos e instalaciones.

Dicho sistema permite planificar y registrar las actuaciones de mantenimiento, asi como realizar el seguimiento periédico de los equipos, con el objetivo
de asegurar unas adecuadas condiciones de funcionamiento y minimizar la aparicién de fugas o emisiones difusas de COV derivadas del desgaste,

deterioro o mal funcionamiento de los equipos.

Las operaciones de mantenimiento incluyen revisiones periddicas, comprobaciones de funcionamiento y actuaciones correctivas cuando procede, de

acuerdo con la planificacién establecida por la instalacion.
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A continuacién, se adjuntan pantallazos de diversas gamas de GMAO.

A Prisma’siseriant 1. SIKA (EMPRESA PRODUCCION) Ba"

> . » OT Com
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A Prisma’sisteriant

Parametrizac

os General

Equipos

iticas de Mantznimiznto

1. SIKA (EMPRESA PRODUCCION)

30 OT PREVENTIVQ

0T PREVENTIVO FUENCARRAL
Denominacion OT
GAMA ANUAL DILUIDODRES
GAMA TRIMESTRAL DISPERMEX
GAMA SEMESTRAL DISPERMIX.
GAMA ANUAL DILUIDORES
GAMA ANUAL DILUICORES
GAMA ANUAL DILUIDDRES
GAMA QUINCENAL CUBETO
GAMA 3M INT. DE CTRL DE PROCESO Y EM
GAMA QUINCEMAL ARUQETA
GAMA ANUAL COMPRESORES 90
GAMA ANUAL COMPRESORES 90
GAMA TRIMESTRAL CISPERMIX
GAMA SEMESTRAL DISPERMIX
GAMA ANUAL CUADROS ELECTRICOS
GAMA ANUAL CUADROS ELECTRICOS

GAMA ANUAL CUADROS ELECTRICOS

GAMA ANUAL CUADROS ELECTRICOS

GAMA ANUAL DILLIDORES

GAMA ANUAL DILUICORES

GAMA ANUAL DILUIDODRES

GAMA ANUAL COMPRESORES 132

GAMA CUATRIMESTRAL GENERADOR N2 FRP

GAMA CUATRIMESTRAL GENERADCR N2 PAE

Denominacion Active

REACTOR COMPONENTE B

DISPERMIX O+ | SIKADUR

DISPERMIX O+8 V SIKADUR

DILLUIDOR 1 PINTURA DEPORTIVA

DILUIDOR-3 N° 8350431469 SIKACOLOR

DILLIDOR N°2 1B46/34058901 SIKACOLOR

FILTRO

ETAPA 1

INSTALACION GENERAL DE ARQUETAS

COMPRESOR ATLAS COPCO MOD. GAS0+ N°FAB: APF168524
COMPRESOR ATLAS COPCO MOD. GAS0+ N°FAB: APF196319
DISPERMIX 0+8 IV SIKADUR

DISPERMIX O+8 IV SIKADUR

CUADRO ELECTRICO N° 147

CUADRO ELECTRICO N® 148

CUADRO ELECTRICO N° 149

CUADRO ELECTRICO CONTROL

DILLUIDOR SIKAFILL PASTA N®1 637/413697

DILUIDOR SIKAFILL 800/438749

DILLIDOR SIKA 264 BOT/427757

COMPRESOR ATLAS COPCO MOD. GA132VSD NFFAB: APF205117
GENERADOR NITROGENO REALT. SK-92

GEMERADOR NITROGEND REACT. VISCOC,

[ editar Tile

Denominacion Estads OT
MNUEVA
NUEVA
NUEVA
MNUEVA
NUEVA
MNUEVA
NUEVA
MNUEVA
NUEVA
NUEVA
NUEVA
NUEVA
NUEVA
HUEVA
NUEVA
NUEVA
NUEVA
MNUEVA
NUEVA
MNUEVA
HUEVA
MNUEVA

NUEVA

Fecha Prevista

2770472026 12:00:00
25/04/2026 12:00:00
25/0472026 1 2:00:00
20/042026 12:00:00
2000472026 12:00:00
2070472026 12:00:00
18/04/2026 12:00:00
1E/0472026 12:00:00
18/04/2026 12:00:00
180472026 12:00:00
18/042026 12:00:00
18/04/2026 12:00:00
18/0472026 12:00:00
13/04/2026 12:00:00
1370472026 12:00:00
130472026 12:00:00
13/04/2026 12:00:00
13042026 12:00:00
13/04/2026 12:00:00
1370472026 12:00:00
11/04/2026 12:00:00
1170472026 12:00:00

110472026 12:00:00
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SIGTEFLANT

Ordenes de Trabajo Otros datos Manao de Obra por OT Solicitudes de Trabajo Normas por OT Defectos por OT Salidas por OT Cargos por OT Materiales Externos por OT Feedback Herramientas por OT

ORIGEN OT

v

SOLICITANTE FECHA/HORA SOLICITUD

DOCUMENTC OT FECHA/HORA EDICION

ESTADO GARANTIA

CICLO GAMA CLASE TRABA IO

PROVEEDOR FECHA PREVISTA

DURACION PREVISTA TIEMPO PARADA PREVISTO

FECHAS PREVISTAS MINIMAMAXIMA TURMO PREV]

Utilizacion de sistemas cerrados
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La instalacion dispone de sistemas nodriza. Se trata de una bateria de IBCs que estan conectados con electrovalvulas a las batidoras donde se fabrican
los aditivos de hormigones; y que se controlan automaticamente desde la sala de control de liquidos (desde el programa SCADA). La utilizacién de

estos sistemas se considera dentro de las medidas implantadas para la minimizacion de emisiones difusas de compuestos organicos volatiles (COV),

de acuerdo con lo establecido en la MTD 23.

Sustitucidon de equipos o piezas con potencial de fuga
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La instalacion dispone de juntas embridadas selladas en los equipos y lineas de proceso correspondientes, con objeto de mantener la estanqueidad
de las conexiones existentes entre los distintos elementos de la instalacion. El sellado de juntas embridadas constituye una de las medidas aplicadas
para la reduccion de posibles fugas y emisiones difusas de compuestos organicos volatiles (COV) asociadas a equipos, conducciones y puntos de

unién de las lineas de proceso, en el marco de la MTD 23.

A continuacién, se adjuntan fotografias que ilustran esta accion




Aplicacién de MTD en SIKA-Alcobendas (Madrid)

Respecto a los tres ultimos puntos del requerimiento:

- Se adjunta una tabla con los valores medidos en los focos durante los Ultimos 6 afos (periodo 2020-2025). En la tabla se observa que todas las mediciones
de los parametros en los distintos focos estan por debajo del VLE en la AAl. Asi mismo se ha calculado el valor medio en este periodo con el cual se
comprueba que hay unos valores constantes, en general, y que se sigue estando muy por debajo de los VLE.

De estos valores se puede comprobar que el funcionamiento de la instalacion con las medidas que llevan implantadas mas de 10 anos estan resultando

efectivas y que se cumple con los requisitos de la AAl. Los informes correspondientes a estas mediciones estan en poder la Consejeria de Medio Ambiente.

FOCO PARAMETRO UDS VLE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 2025 | VALOR MEDIO
cot Nm3 150 50 1210 737 58 1302 1274 66.2
4 SCRUBBER REACTOR VISCOCRETE 1 (anual) mgC/Nm
s02 mg/Nm3 200 01 03 03 04 120 115 42
§ MASH (ancal) Particulas mg/Nm3 s0 56 45 42 31 36.6 28 55
cot meC/Nm3 150 07 260 39 01 9.9 23 72
& FILTRO ABSOLUTO SIKAFILL (anual) Particulas ma/Nm3 20 19 30 02 07 10 16 14
7 FILTRO ABSOLUTO SIKACOLOR (anual) Particulas mg/Nm3 20 513 140 03 24 08 103 13.2
& FILTRO DE MANGAS 1 ZONA MORTERDS [cada 4 afios)* Partfculas me/Nm3 20 14 14 14 14 08 08 12
3 FILTRO DE MANGAS 2 ZONA MORTEROS (cada 4afios)® Particulas mg/Nm3 20 15 15 15 15 08 08 13
10 FILTRO DE MANGAS GENERAL (cada 4 afics)® Particulas meg/Nm3 20 81 81 81 81 21 21 51
s02 mg/m3 180 720 720 720 76.6 776 77.6 746
12 CALDERA DE VAPOR 2 (cad & aics)* NOx mg/m3 450 2080 | 2060 | 2060 | 2212 | 2212 2112 2136
co mg/m3 s00 76 76 76 92 9.2 92 84
Opacidad meg/Nm3 130 10 1.0 10 10 1.0 10 10
cot Nm3 150 50 883 109 322 55 1443 96.0
13 SCRUBBER REACTORES VISCOCRETE 2 (cada afio) e/ Ny
s02 mg/Nm3 200 02 13 02 04 05 36 10
s02 mg/m3 180 §4.0 840 84.0 84.0 84.0 §4.0 84.0
18 CALDERA DE AGUA 2+ NOx mg/m3 450 1580 | 198.0 | 1980 | 1980 | 1980 198.0 198.0
co mg/m3 500 110 110 110 110 110 110 110
Opacidad me/Nm3 130 10 10 10 10 10 10 10
Particul Nm3 20 10 11 55 21 154 11 17
15 FILTRO DE MANGAS RESINAS (cada afio) il mg/Hm
cot meC/Nm3 150 57 522 03 39 58 272 166
Particul Nm3 20 13 28 5 191 13 16 532
16 BATIDORA LIQUIDOS (cada afic) e oo il
cot mec/Nm3 150 6.8 12.8 11 11 8.1 7.4 6.2
17 SCRUBBER SIKAMENT 92 (cada afio) cot meC/Nm3 150 87 132 5 23 5.0 2.9 56
18 Fitro de linea CARBODUR =+ Particulas mg/Nm3 200 11 11 N/A NJ/A N/A N/A 04
cor mg/Nm3 150 288 288 /A /A N/A NJA 115




®
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- No procede la elaboracion de un cronograma de ejecucion, al no requerirse actuaciones adicionales para el cumplimiento de la Decision.

- No se ha recibido ningun requerimiento por parte del Canal de Isabel Il dirigido al titular, por lo que no ha sido necesaria la remisién de
informacion o documentacion a dicho organismo.

- Se ha enviado la informacién relativa a los productos quimicos empleados, indicandola segun la tabla del enlace sugerido en la comunicacion
https://www.comunidad.madrid/docs/assets/2026/04/21/cma-ma-2026-04-tablapq.xlsx?Versionld=12kUwVaAJisFjzZVZuUTBvp0ZTmInhAGK
Dicho documento Excel se envia en la respuesta junto con este informe.



https://www.comunidad.madrid/docs/assets/2026/04/21/cma-ma-2026-04-tablapq.xlsx?VersionId=I2kUwVaAJisFjzVZuUTBvp0ZTmInhAGK

